Силабус навчальної дисципліни «Оптоінформатика» 
	№
	Назва поля
	Детальний контент, коментарі

	1. 
	Назва факультету 
	Навчально-науковий інститут лазерної та біомедичної інженерії (ННІ ЛБІ) 

	2. 
	Рівень вищої освіти
	Бакалаврський

	3. 
	Код і назва спеціальності
	175 Інформаційно-вимірювальні технології 

	4. 
	Тип і назва освітньої програми
	ОПП  «Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем»

	5. 
	Назва дисципліни 
	Оптоінформатика

	6. 
	Кількість ЄКТС кредитів
	5

	7. 
	Структура дисципліни (розподіл за видами та годинами навчання)
	Всього 150 годин – 70 аудиторних: 30 г. – 15лк, 14 г. – 7 пз, 16 г. – 4 лб, 10 г. – 5 конс, 80г. – самостійна робота, вид контролю: залік 

	8. 
	Графік (терміни) вивчення дисципліни 
	4-й рік, 7-й семестр

	9. 
	Передумови для навчання за дисципліною
	Раніше мають бути вивчені дисципліни «Фізика», «Оптика», «Інформатика», «Оптоелектроніка». 

	10. 
	Анотація (зміст) дисципліни 
	Вибіркова  дисципліна  професійної  та  практичної підготовки, містить змістові модулі:

1. Оптичні системи обробки даних 
2. Пристрої і елементи оптичних систем обробки даних

	11. 
	Компетентності, знання, вміння, розуміння, якими оволодіє здобувач вищої освіти в процесі навчання
	-здатність застосовувати системний підхід до вирішення науково-технічних завдань метрології та інформаційно- вимірювальної техніки;

-Здатність проектувати засоби інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи;

-здатність застосовувати системний підхід до вирішення проблем метрології, інформаційно-вимірювальної техніки відповідно до спеціалізації з фотоніки та оптоінформатики, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.

-здатність продемонструвати сучасні знання побудови систем фотоніки та оптичних інформаційних комунікацій.

	12. 
	Результати навчання здобувача вищої освіти 
	знати:

- та розуміти сучасні теоретичні та експериментальні методи досліджень з оцінюванням точності отриманих результатів
- і розуміти основні поняття теорії вимірювань, застосовувати на практиці та при комп’ютерному моделюванні об’єктів та явищ;

- розуміти міждисциплінарні зв’язки та контексти спеціальності.

вміти:

- формулювати та вирішувати завдання у галузі метрології, що пов’язані з процедурами спостереження об’єктів, вимірювання, контролю, діагностування і прогнозування з урахуванням важливості соціальних обмежень (суспільство, здоров’я і безпека, охорона довкілля, економіка, промисловість тощо);

- володіти сучасними методами та методиками проектування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів;

- застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно- вимірювальної техніки;

- використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації.

- пояснити та описати принципи побудови обчислювальних підсистем і модулів, що використовуються при вирішенні вимірювальних задач.

	13. 
	Система оцінювання відповідно до кожного завдання для складання заліку/екзамену 
	1. Відпрацювати та захистити лабораторні роботи.

2. Виконати практичні  завдання.

3. Виконати контрольні роботи.
4. Отримати за семестр не менше 60 балів.
Формою підсумкового контролю для дисципліни є семестровий залік. Для оцінювання роботи студента протягом семестру підсумкова рейтингова оцінка   обчислюється за формулою: 
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  – оцінка за семестр  обчислюють як суму оцінок за різні види занять та контрольні заходи.

	14. 
	Якість освітнього процесу 
	Дотримання принципів академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat). Розробка робочої програми дисципліни – 2023р. Оновлення робочої програми – 2026 році. Лабораторний практикум забезпечено сучасними вимірювальними приладами. 

	15. 
	Методичне забезпечення 
	1. 1. Tooley F.A.P, Wherrett B.S. Optical Computing. CRC Press, 1989. 486 p.

2 Arsenault H. Optical Processing and Computing. Academic Press, 2012. 508 p.

3. Feitelson D.G. Optical Computing. The MIT Press, 1992. 416 p.

4. Peatross J. Ware M. Physics of light and Optics. Brigham Young University, 2015. 346 р.

5. Focuda M. Optical Semiconductor Devices. Wiley-Interscience. 1st edition, 1998. 440 p.

6. Namai T. Fundamentals of Semiconductor Lasers. Springer Tokyo, 2014. 289 p. 
7.
Neamen D.A. Semiconductor physics and Devices: Basic Principles 4-th edition. McGraw-Hill, 2011 784 p.

8.
Gavrilenko V.I. Optics of Nanomaterials. Pan Stanfort Publishing, 2010 329 p.
Степанчиков Д.А. Збірник задач з оптики. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2008. 32с

	16. 
	Розробник силабусу (посада, ПІБ, ел. пошта)
	Кухтін С.М. ст. викл. каф. ФОЕТ, к.ф.-м.н

Е-mail: serhii.kukhtin@nure.ua 


